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Disefio y fabricacién de un sensor de presién capacitivo
implantable para monitorear Glaucoma.
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El Glaucoma es una condicion neurodegenerativa caracterizada por el
incremento en la presion intraocular (P10). En México mas de un millén 500 mil
personas padecen esta enfermedad y es una de las principales causas de
ceguera en el mundo. Ademas, al ser este un problema de salud publica
asociado a un aumento de la PIO que no provoca sintomas evidentes, la
deteccidn oportuna de este padecimiento es vital para evitar dafos irreversibles
a la vision. Actualmente, la Tonometria de Aplanacion es el procedimiento
estandar para medir la PIO, sin embargo, no permite un monitoreo continuo
durante un periodo prolongado, ademas de que no puede detectar variaciones
de la PIO con el paso del tiempo. Otras alternativas de medicién, son el uso de
lentes de contacto con sensores integrados que permiten medir el cambio
angular de la cornea debido a los efectos del incremento de la PIO, pero se
necesita que la lente sea moldeada como una copia exacta de la superficie del
0jo en cada paciente. Por lo tanto, considerando la necesidad de una
herramienta de diagnostico capaz de monitorear continuamente la PlO, se ha
desarrollado un sensor de presion capacitivo apropiado para implantarse en la
camara anterior del ojo, a fin de poder detectar el Glaucoma en su fase inicial y
prevenir los efectos de dicho padecimiento. Este dispositivo se ha desarrollado
con la tecnologia PolyMEMS-INAOE, y su principio de operacion se basa en la
variacion de la capacitancia en funcion de la presién aplicada al diafragma
suspendido de Polisilicio. El disefio considera una capa adicional de Nitruro de
Silicio utilizado para recubrir la estructura del sensor debido a la
biocompatibilidad que este material ofrece. El dispositivo se disefia para
detectar presiones en un rango de 1- 80mmHg, con dimensiones alrededor de
600um.
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